4 Politechnika Wroctawska

UCZELNIANA KOMISJA WYBORCZA

UCHWALA nr 9/2016/2020
z dnia 3 lutego 2020 roku

w sprawie: korekty uchwaty nr 8/2016/2020 z dnia 30 stycznia 2020 roku dotyczqgcej podziatu
mandatéw w wyborach w Politechnice Wroclawskiej w 2020 roku

Uczelniana Komisja Wyborcza dziatajac na podstawie §14 ust. 6 pkt. 3 i 4 Statutu
Politechniki Wroctawskiej oraz zapisow zasad przeprowadzania wyboréw w Uczelni,
okreslonych w Zataczniku nr 5 do Statutu, na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2020 roku uchwala
zmiane¢ zalacznika nr 2 do uchwaty nr 8/2016/2020 (komunikat nr 9 okreslajgcy podziat
mandatow do Senatu w grupie nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku
profesora lub profesora uczelni) polegajgca na tym, ze:

1) przy okregu wyborczym nr 2 — Wydzial Budownictwa Ladowego i Wodnego zamiast
3 wpisuje si¢ 2;

2) przy okrggu wyborczym nr 12 — Wydzial Elektroniki Mikrosysteméw i Fotoniki
zamiast 1 wpisuje sie 2.
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